DFA— €10,

il " =
Direccidn de
1 _ CENTRO DE INVESTIGACIONES
Formacion Académica EN OPTICA, A.C.

Director de tesis: Dr. Roberto Ramirez Alarcon

Sinodales: Dra. Gloria Veroénica Vazquez Garcia
(Sinodal Interna, Secretaria)

Dr. Roberto Ramirez Alarcon

(Director de Tesis, Vocal)

Dr. Eduardo de Jesus Coutino Gonzalez

(Sinodal Interno, Presidente del Jurado)

Tesis: "FABRICACION DE DISPOSITIVOS FOTONICOS PARA TECNOLOGIAS DE INFORMACION
CUANTICA"

Resumen:

En este trabajo se diseno, fabricd y caracterizd un dispositivo Optico integrado controlador de fase por calentamiento localizado, basado en
un interferometro de Mach-Zhender (MZ) asimétrico y rotado respecto de la superficie del sustrato. El dispositivo integrado se implemento
en un sustrato de vidrio sodocalcico (porta objetos cOmMUN), explotando la versatilidad y la capacidad Unica de fabricacion en tres
dimensiones del proceso de escritura laser directa por pulsos de femtosegundos (FDLW del inglés). Se fabricaron seis interferometros
enterrados a profundidades de 100pmM y orientados a O- respecto de la superficie del sustrato, con valores en la diferencia de camino Optico
respecto del brazo de referencia de Opm (simétrico), 23.5um 24.7um, 25.9um, 27.1um y 28.3um. Luego, para incrementar la respuesta en el
control de fase deseado se fabricd un dispositivo con diferencia de camino optico de 23.5Um orientado a 11° respecto de la superficie del
sustrato, de forma que el brazo de referencia del MZ esta enterrado a 100UmM de la superficie mientras que el brazo Mas largo se encuentra
a solo Tum de profundidad, permitiendo una mayor eficiencia en el control de fase por calentamiento localizo del dispositivo.



